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Tl'tulo: CALIBRACION DE UN SENSOR MAGNETICO

@Resumen:

Sistema de calibracién que comprende un dispositivo
Helmholtz definiendo un volumen interno con tres
pares de bobinas, con cada par de bobinas
configurado para generar un campo magnético
uniforme; una montura configurada para aceptar un
dispositivo con un sensor magnético, donde con el
dispositivo colocado en la montura al menos una
parte de la montura esta posicionada tal que el sensor
magnético estd colocado en o cerca del centro del
volumen interno; y un sistema informatico configurado
para comunicarse con el dispositivo Helmholtz y el
sensor magnético; estando el sistema informéatico
configurado para: proporcionar instrucciones a cada
par de bobinas para que generen un campo
magnético; recibir sefiales del sensor magnético;
medir, en funcién de dichas sefiales, una o méas
caracteristicas del sensor magnético; y mediante un
algoritmo de calibracion, determinar uno o mas
factores de correccion de calibracion para el sensor
magnético.
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